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A miniaturização dos dispositivos tem aberto portas para um novo campo nas ciências exatas, 
o de materiais nano-estruturados. Um exemplo deste tipo de material são os nanoagregados 
atômicos ou clusters. Estas partículas são estruturas compostas por 2 a 107 átomos de um 
mesmo material ou ligas, podendo ter suas propriedades alteradas consideravelmente com o 
acréscimo de um único átomo ao sistema. Esta sensibilidade ao número de constituintes e 
também à maneira como estas se dispõem tornam interessante o estudo sobre este tipo de 
material. Em nosso grupo está sendo desenvolvida uma máquina capaz de sintetizar e 
caracterizar agregados metálicos contendo poucos átomos. O funcionamento da máquina é 
baseado na síntese destes agregados em uma nuvem de gás e na sua deposição ou 
codeposição em uma matriz. Este substrato é formado por átomos gerados através do uso de 
uma evaporadora por feixe de elétrons. O objetivo deste projeto é a construção e 
caracterização da evaporadora que será utilizada para depositar a matriz metálica sobre a 
amostra, criando um substrato no qual os agregados serão depositados ou embebidos. A 
caracterização da evaporadora foi feita com o uso de uma microbalança de quartzo, a fim de 
descrever a taxa de deposição/evaporação da evaporadora. 
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